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 Keramische und Silizium-Druckmesszellen2024-02-05T14:58:16+01:00Auf Anfrage kann AMSYS für kundenspezifische Großserien-Anwendungen Silizium-Druckmesszellen seiner Vertragspartner in Waferform anbieten. Voraussetzung zur Verarbeitung der Siliziummesselemente sind Reinräume und Halbleiterequipment wie z. B. Bonder, Dispenser usw…

Produktübersicht
		Piezoresistive Silizium Druckmesszellen (MEMS)

	– Silizium-Druckmesszellen für Differenz- und Relativdruck

	– Silizium-Druckmesszellen für Absolutdruck

	– Silizium-Druckmesszellen für Differenz- und Absolutdruck

	Keramische Druckmesszellen, thermisch kompensiert

	– Piezoresistiv mit flächenbündiger Membran für Absolut- und Relativdruck

	– Piezoresistiv, monolithisch für Relativdruck

	– Piezoresistive Differenzdruckmesszelle

	– Kapazitiv mit flächenbündiger Membran für Absolut- und Relativdruck







Piezoresistive Silizium Drucksensoren (MEMS)

Silizium-Druckmesszellen für Differenz- und Relativdruck
[image: ]
 Nachfolger von SM30D
	Typ	Messbereich	Größe (mm)	Span@5V (mV)	Linearität (%FS)
	SM30F-H-ND-005S-0000A	5 PSI	1,34 x 1,34	90	±0,10
	SM30F-H-ND-005S-0000B	5 PSI	1,34 x 1,34	90	±0,10
	SM30F-H-ND-015S-0000A	15 PSI	1,34 x 1,34	90	±0,10
	SM30F-H-ND-015S-0000B	15 PSI	1,34 x 1,34	90	±0,10
	SM30F-H-ND-030S-0000A	30 PSI	1,34 x 1,34	80	±0,10
	SM30F-H-ND-030S-0000B	30 PSI	1,34 x 1,34	80	±0,10
	SM30F-H-ND-080S-0000A	80 PSI	1,34 x 1,34	90	±0,10
	SM30F-H-ND-080S-0000B	80 PSI	1,34 x 1,34	90	±0,10
	SM30F-H-ND-150S-0000A	150 PSI	1,34 x 1,34	80	±0,10
	SM30F-H-ND-150S-0000B	150 PSI	1,34 x 1,34	80	±0,10


[image: ]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	SM30G-H-ND-005S-0010A	5 PSI	1,35 x 1,35	90	±0,10
	SM30G-H-ND-015S-0010A	15 PSI	1,35 x 1,35	90	±0,10
	SM30G-H-ND-030S-0010A	30 PSI	1,35 x 1,35	80	±0,10


[image: ]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	SM9520A-010M-G-D	0,15 PSI	2,06 x 2,06	45	±0,10
	SM9520A-040M-G-D	0,60 PSI	2,06 x 2,06	90	±0,10
	SM9520A-100M-G-D	1,50 PSI	2,06 x 2,06	95	±0,10



Silizium-Druckmesszellen für Absolutdruck
[image: ]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	SM5108E-030-A	30 PSI	0,69 x 0,69 x 0,40	100	±0,12
	SM5108E-060-A	60 PSI	0,69 x 0,69 x 0,40	100	±0,12
	SM5108E-100-A	100 PSI	0,69 x 0,69 x 0,40	100	±0,12


[image: ]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	SM97A-H-ND-010B-0000A	10 bar/145 PSIA	1,20 x 1,33	90	±0,08
	SM97A-H-ND-020B-0000A	20 bar/290 PSIA	1,20 x 1,33	90	±0,08
	SM97A-H-NV-010B-0001A	10 bar/145 PSIA	1,20 x 1,33	90	±0,08
	SM97A-H-NV-020B-0001A	20 bar/290 PSIA	1,20 x 1,33	90	±0,08


[image: ]
	Typ	Messbereich	Größe (mm)	Span@5V (mV)	Linearität (%FS)
	MS7212-A2 (nicht für neue Designs)	0-12 bar	1,73 x 1,18	150	±0,5
	MS7218-A2 (nicht für neue Designs)	0-18 bar	1,73 x 1,18	150	±0,5



Silizium-Druckmesszellen für Differenz- und Absolutdruck
[image: ]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	MS7801-A/D (nicht für neue Designs)	0-1 bar	1,98 x 1,84	150	±0,5
	MS7812-A/D (nicht für neue Designs)	0-12 bar	2,00 x 1,86	150	±0,5


Zurück zur Produktübersicht



Keramische Druckmesszellen, thermisch kompensiert

Piezoresistiv mit flächenbündiger Membran für Absolut- und Relativdruck
[image: Druckmesszelle ME501 / ME505]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME501-0p5 -/R/-	0-0,5 bar	Ø 18 x 6,15	1,4-2,4	±0,4
	ME501-001 A/R/S	0-1 bar	Ø 18 x 6,17	2,0-3,6	±0,3
	ME501-002 A/R/S	0-2 bar	Ø 18 x 6,23	2,0-3,5	±0,3
	ME501-005 A/R/S	0-5 bar	Ø 18 x 6,30	2,3-4,0	±0,2
	ME501-010 A/R/S	0-10 bar	Ø 18 x 6,35	3,1-5,5	±0,2
	ME501-020 A/R/S	0-20 bar	Ø 18 x 6,55	2,4-4,0	±0,2
	ME501-050 A/R/S	0-50 bar	Ø 18 x 6,70	4,0-6,0	±0,2
	ME505-100 -/-/S	0-100 bar	Ø 18 x 6,70	3,0-4,8	±0,2
	ME505-200 -/-/S	0-200 bar	Ø 18 x 7,05	2,5-3,9	±0,4
	ME505-400 -/-/S	0-400 bar	Ø 18 x 7,32	3,1-4,8	±0,5
	ME505-600 -/-/S	0-600 bar	Ø 18 x 7,55	3,1-4,8	±0,5
	ME505-800 -/-/S	0-800 bar	Ø 18 x 8,05	2,0-3,5	±0,5


A/R/S sind Druckoptionen und stehen für: Absolut, Relative oder Sealed
[image: Druckmesszelle ME504]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME504-0p5 -/R/-	0-0,5 bar	Ø 18 x 6,15	1,4-2,4	±0,4
	ME504-001 A/R/S	0-1 bar	Ø 18 x 6,17	2,0-3,6	±0,3
	ME504-002-A/R/S	0-2 bar	Ø 18 x 6,23	2,0-3,5	±0,3
	ME504-005 A/R/S	0-5 bar	Ø 18 x 6,30	2,3-4,0	±0,2
	ME504-010 A/R/S	0-10 bar	Ø 18 x 6,35	3,4-6,0	±0,2
	ME504-020 A/R/S	0-20 bar	Ø 18 x 6,55	2,4-4,0	±0,2
	ME504-050 A/R/S	0-50 bar	Ø 18 x 6,70	4,0-6,0	±0,2
	ME504-100 -/-/S	0-100 bar	Ø 18 x 6,70	3,1-4,8	±0,2
	ME504-200 -/-/S	0-200 bar	Ø 18 x 7,05	2,5-3,9	±0,4
	ME504-400 -/-/S	0-400 bar	Ø 18 x 7,32	3,1-4,8	±0,5
	ME504-600 -/-/S	0-600 bar	Ø 18 x 7,55	3,1-4,8	±0,5
	ME504-800 -/-/S	0-800 bar	Ø 18 x 8,05	2,0-3,5	±0,5


A/R/S sind Druckoptionen und stehen für: Absolut, Relative oder Sealed
[image: Druckmesszelle ME506]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME506-001 A/R/S	0-1 bar	Ø 15 x 6,12	1,8-3,6	±0,3
	ME506-002 A/R/S	0-2 bar	Ø 15 x 6,17	1,9-3,5	±0,3
	ME506-005 A/R/S	0-5 bar	Ø 15x 6,25	2,2-4,0	±0,2
	ME506-010 A/R/S	0-10 bar	Ø 15 x 6,30	3,2-5,8	±0,2
	ME506-020 A/R/S	0-20 bar	Ø 15 x 6,50	2,2-4,0	±0,2


A/R/S sind Druckoptionen und stehen für: Absolut, Relative oder Sealed
[image: Druckmesszelle ME509]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME509-200 A/R/-	0-200 mbar	Ø 32,4 x 5,22	1,3-2,5	±0,02
	ME509-500 A/R/-	0-500 mbar	Ø 32,4 x 5,29	1,3-2,5	±0,02
	ME509-101 A/R/-	0-1 bar	Ø 32,4 x 5,37	1,3-2,5	±0,02


A/R/S sind Druckoptionen und stehen für: Absolut, Relative oder Sealed
[image: Druckmesszelle ME511]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME511-0p5 -/R/-	0-0,5 bar	Ø 18 x 6,15	1,4-2,4	±0,4
	ME511-001 A/R/-	0-1 bar	Ø 18 x 6,17	2,0-3,6	±0,3
	ME511-002-A/R/-	0-2 bar	Ø 18 x 6,23	2,0-3,5	±0,3
	ME511-005 A/R/-	0-5 bar	Ø 18 x 6,30	2,3-4,0	±0,2
	ME511-010 A/R/-	0-10 bar	Ø 18 x 6,35	3,1-5,5	±0,2
	ME511-020 A/R/-	0-20 bar	Ø 18 x 6,55	2,4-4,0	±0,2
	ME511-050 A/R/-	0-50 bar	Ø 18 x 6,70	4,0-6,0	±0,2
	ME511-100 -/-/S	0-100 bar	Ø 18 x 6,70	3,0-4,8	±0,2
	ME511-200 -/-/S	0-200 bar	Ø 18 x 7,05	2,5-3,9	±0,4
	ME511-400 -/-/S	0-400 bar	Ø 18 x 7,32	3,1-4,8	±0,5
	ME511-600 -/-/S	0-600 bar	Ø 18 x 7,55	3,1-4,8	±0,5
	ME511-800 -/-/S	0-800 bar	Ø 18 x 8,05	2,0-3,5	±0,5


A/R/S sind Druckoptionen und stehen für: Absolut, Relative oder Sealed
Zurück zur Produktübersicht

Piezoresistiv, monolithisch für Relativdruck:
[image: Druckmesszelle ME600]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME600-002	0-2 bar	Ø 18 x 6,35	1,8-3,4	±0,15
	ME600-005	0-5 bar	Ø 18 x 6,35	2,0-3,5	±0,15
	ME600-010	0-10 bar	Ø 18 x 6,35	2,4-4,0	±0,15
	ME600-020	0-20 bar	Ø 18 x 6,35	2,8-4,2	±0,15
	ME600-050	0-50 bar	Ø 18 x 6,35	2,7-4,0	±0,25
	ME600-100	0-100 bar	Ø 18 x 6,35	2,0-3,2	±0,50
	ME600-200	0-200 bar	Ø 18 x 6,35	1,8-3,3	±0,50
	ME600-250	0-250 bar	Ø 18 x 6,35	1,5-3,0	±0,50
	ME600-400	0-400 bar	Ø 18 x 6,35	1,5-3,0	±0,60
	ME600-600	0-600 bar	Ø 18 x 6,35	1,5-2,5	±0,60


[image: Druckmesszelle ME657]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME657-350	0-350 bar	Ø 12,85 x 5,0	1,5-3,5	±0,60


[image: Druckmesszelle ME670]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME670-002	0-2 bar	Ø 18 x 6,35	1,8-3,4	±0,15
	ME670-005	0-5 bar	Ø 18 x 6,35	2,0-3,5	±0,15
	ME670-010	0-10 bar	Ø 18 x 6,35	2,4-4,0	±0,15
	ME670-020	0-20 bar	Ø 18 x 6,35	2,8-4,2	±0,15
	ME670-050	0-50 bar	Ø 18 x 6,35	2,7-4,0	±0,25
	ME670-100	0-100 bar	Ø 18 x 6,35	2,0-3,2	±0,50
	ME670-200	0-200 bar	Ø 18 x 6,35	1,8-3,3	±0,50
	ME670-250	0-250 bar	Ø 18 x 6,35	1,5-3,0	±0,50
	ME670-400	0-400 bar	Ø 18 x 6,35	1,5-3,0	±0,60


[image: ]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME910-010 -/R/-	0-10 bar	Ø 9 x 4	1,0-1,8	0.40/0.80
	ME910-020 -/R/-	0-20 bar	Ø 9 x 4	2,0-3,5	0.25/0.50
	ME910-050 -/R/-	0-50 bar	Ø 9 x 4	2,7-4,7	0.25/0.50
	ME910-100 -/R/-	0-100 bar	Ø 9 x 4	3,0-5,0	0.25/0.50


A/R/S sind Druckoptionen und stehen für: Absolut, Relative oder Sealed
Zurück zur Produktübersicht

Piezoresistive Differenzdruckmesszelle
[image: ]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME800-004	4bar	17 x 4,35	2,0-4,0	±0,4
	ME800-010	10bar	17 x 4,48	2,0-4,0	±0,4
	ME800-016	16bar	17 x 4,60	2,0-4,0	±0,4
	ME800-025	25bar	17 x 4,73	2,0-4,0	±0,4
	ME800-040	40bar	17 x 4,90	2,0-4,0	±0,4


Zurück zur Produktübersicht

Kapazitiv mit flächenbündiger Membran für Absolut- und Relativdruck
[image: Druckmesszelle ME550]
	Typ	Druckbereich	Größe (mm)	Sensitivität (mV/V)	Linearität (%FS)
	ME550-0600 -/R	0-0,06 bar	Ø 32,4 x 5,23	0,15-0,45	±0,2
	ME550-1600 -/R	0-0,16 bar	Ø 32,4 x 5,28	0,15-0,45	±0,2
	ME550-4000 -/R	0-0,40 bar	Ø 32,4 x 5,41	0,15-0,45	±0,2
	ME550-1001 A/R	0-1 bar	Ø 32,4 x 5,51	0,15-0,45	±0,2
	ME550-2001 A/R	0-2 bar	Ø 32,4 x 5,63	0,15-0,45	±0,2
	ME550-5001 A/R	0-5 bar	Ø 32,4 x 5,85	0,15-0,45	±0,2
	ME550-1002 A/R	0-10 bar	Ø 32,4 x 5,90	0,15-0,45	±0,2
	ME550-2002 A/R	0-20 bar	Ø 32,4 x 6,34	0,15-0,45	±0,2


A/R/S sind Druckoptionen und stehen für: Absolut, Relative oder Sealed
Zurück zur Produktübersicht



Voraussetzung zur Verarbeitung der Siliziummesselemente sind Reinräume und Halbleiterequipment wie z. B. Bonder, Dispenser usw.
Sie suchen nach einer Sensorlösung – wir beraten Sie gerne.

AMSYS GmbH&Co.KG
An der Fahrt 4
 55124 Mainz
 Deutschland
 +49 6131 469 875-0
 Email: info@amsys.de
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 Nutzen Sie unsere Produktsuche und finden Sie den passenden Drucksensor.
 Zum Produktfinder

Kontaktformular




 
 
 
 
 
 
Ihr Name *
  Bitte lassen Sie dieses Feld leer.
Ihre E-Mail-Adresse *
 
Betreff
 
Ihre Nachricht
 
Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht.
Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@amsys.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
* Pflichtfeld

×





Kontakt

An der Fahrt 4
55124 Mainz
Phone: +49 6131 469875-0
Email: info@amsys.de
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